WYDZIAt MECHATRONIKI

Sem. VI rok akad. 2019/2020

ROZKEAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA

ZJAZD |
22 - 23 |lutego 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
8.9
" OPTOMECHATRONIKA OPTOMECHATRONIKA
9~-10 wyktad. s.422 (3/25) wyktad. s.422 (6/25)
10%-11
1115-12
" ROBOTYKA ZARZADZANIE JAKOSCIA
12=>-13 wyktad 5. 422 (3/25) wyktad s.422  (6/15)
13%-14
1415.15 . L
— ZARZADZANIE JAKOSCIA MAT-2 poscig - 56h
15~-16 wyktad s. 422 (3/15) MAT-3 poscig - 20h w PT
16 °-17
ZJAZD 1l
29 lutego - 01 marca 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) [ 734 (MT-N161) 30 (AR-N161) [ 734 (MT-N161)
8.9
9% 10 ROBOTYKA ’g;‘l’k(‘l’fg)y
- wyktad s. 422 (6/25) godz. '7Q_ 10%
10%-11
1115-12 OPTOMECHATRONIKA
15 OPTOMECHATRONIKA wykfad. s. 422 (11/25)
127>-13 wykfad. s.422 (9/25)
13%- 14
" ZARZADZANIE JAKOSCIA
147-15 STEROWANIE PROCESOW NAPEDY MECHATRONICZNE wykfad s. 422 (9/15)
15-16 CIAGLYCH wyktad s. 603 (3/12)
wyktad's. 422 (3/22)
16 1°-17
ZJAZD 11l
07 - 08 marca 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) [ 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | z34(MT-N161)
8.9
- ZARZADZANIE JAKOSCIA ROBOTYKA
9~-10 wyktad s.422 (12/15) wyktad s.422 (9/25)
10 -11
11%-12 Elektronika i technika
i, K NAPEDY MECHATRONICZNE OPTOMECHATRONIKA
127> -13 ""l roprocesorowa wyktad's. 603 (6/12) wykfad. s.422 (14/25)
ab.s. (3/28)
13%-14
14%-15 STEROWANIE PROCESOW Elektronika i technika
) NAPEDY MECHATRONICZNE
1515 -16 CIAGLYCH mikroprocesorowa Kiad's. 603 (9/12)
wyktad s. 422 (6/22) lab.s. (3/28) wyKiaas.
16 1°-17
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WYDZIAt MECHATRONIKI

Sem. VI rok akad. 2019/2020

ROZKEAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA

ZJAZD IV
14 - 15 marca 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
Z30 (AR-N161) | 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
85-9 ZARZADZANIE FIRMA Jezyk obey
915.10 éw.s. 422 (2/20) aw. (2/8)
godz. 730 - 1020
10%°-11
15 12 ZARZADZANIE JAKOSCIA
" wyktad s. 422 (15/15) koniec Eﬁ?;:znitilzzizw:a NAPEDY MECHATRONICZNE
12~>-13 o 2 (629) wyktad s. 603 (12/12) koniec
13%5-14
- OPTOMECHATRONIKA
147-15 wyktad. s. 422 (17/25) STEROWANIE PROCESOW Elektronika i technika
151 .16 CIAGLYCH mikroprocesorowa
wykfad s. 422 (9/22) lab.s. (6/28)
16-17
22 marca 2020r.
Jezyk obcy
¢w. (3/8)
godz. 730- 1020
ZJAZD V
28 - 29 marca 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | 734 (MT-N161) 30 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
8.9 ZARZADZANIE FIRMA
915_10 ROBOTYKA éw.s. 422 (4/20)
wyktad s. 422 (12/25)
10 -11 ROBOTYKA
1115-12 wyktad s. 422 (14/25)
5 OPTOMECHATRONIKA
12~-13 wyktad. s. 422 (20/25) OPTOMECHATRONIKA
131514 wyktad. s. 422 (22/25)
15 _ STEROWANIE PROCESOW STEROWANIE PROCESOW .
14 L CIAGLYCH Napedy mechatroniczne CIAGLYCH Napec!y mgg:at(r;;;;ne
15%5-16 wyktad s. 422 (11/22) lab. s.603 (3/12) wyktad's. 422 (13/22) proj. s.
16 1°-17
ZJAZD VI
04 - 05 kwietnia 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
730 (AR-N161) | 734 (MT-N161) 730 (AR-N161) | 734 (MT-N161)
8%-9 ZARZADZANIE FIRMA Jezyk obcy
9 15 _ 10 ¢w. s. 422 (6/20) éw. (4/8)
5 godz. 73 - 1020
10™-11 Elektronika i technika Podstawy automatyki - I _
11 -12 mi|';';)°|:’°c‘(*;;’;‘8’;"’a lab.s. (3/25) STEROV\Z?:éi:‘;:J CESOW Napqd.y mechatroniczne
1215-13 o wyktad s. 422 (15/22) proj. 5. 603 (4/10)
13%5-14 - .
15 Podstawy automatyki - Il E:'i(lt:gnlr':)acézz::w:a Sterowanie procesow ciggtych Napedy mechatroniczne
14™>-15 lab.s. (3/25) o Z 0728] éwicz. 5. 422 (3/12) lab.s. 603 (6/12)
15%5-16 o
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WYDZIAt MECHATRONIKI

Sem. VI rok akad. 2019/2020

ROZKEAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA

ZJAZD VIl
18 - 19 kwietnia 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) | 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)
8-9 ZARZADZANIE FIRMA
915.10 éw.s. 422 (8/20) ROBOTYKA
wyktad s. 422 (20/25)
10 -11
ROBOTYKA
115 -12 wyktad s.422 (17/25)
1s Sterowanie procesow ciaggtych Podstawy automatyki - Il
127 -13 éwicz.s. 422 (6/12) lab.s. (6/25)
13%-14 Zarzadzanie jakoscia Optomechatronika
1415 -15 lab. . (2/10) lab. . (2/12) Napedy mechatroniczne
Podstawy automatyki - Il is.
15%-16 Optomechatronika Zarzadzanie jakoscia lab.s. (6/25) proj.s. 603 (6/10)
1615- 17 lab. s. (2/12) lab. s. (2/10)
ZJAZD VIl
25 - 26 kwietnia 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161) Z30 (AR-N161) 234 (MT-N161)
8.9 ZARZADZANIE FIRMA Jezyk obcy
godz. 730 - 1020
10 -11
15 OPTOMECHATRONIKA
11~-12 wyktad. s.422 (25/25) koniec Elektronika i technika .
121513 mikroprocesorowa Podstawy automatyki - Il
lab.s. (12/28) lab.s. (9/25)
1315 -14 Zarzadzanie jakosciag Optomechatronika
1 lab. s. (4/10) lab. s. (4/12)
14%-15 . Elektronika i technika
15 ] . Podstawy automatyki - Il ik
157+ -16 Optomechatronika Zarzadzanie jakoscia lab.s. (9/25) mikroprocesorowa
16517 lab. 5. (4/12) lab. 5. (4/10) lab. 5. (12/28)
ZJAZD IX
09 - 10 maja 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)
8%-9 ZARZADZANIE FIRMA Jezyk obcy
s godz. 732 - 1020
107 -11 Elektronika i technika Podstawy automatyki - Il _
1115-12 mikroprocesorowa lab.s. (12/25) STEROWANIE PROCESOW Napedy mechatroniczne
lab.s. (15/28) CIAGLYCH proj. s. 603 (8/10)
12%5-13 wyktad s. 422 (17/22) -
13 -14 - .
15 Podstawy automatyki - Il Elelf':romka i technika Sterowanie procesow ciggtych Napedy mechatroniczne
14™>-15 lab.s. (12/25) mikroprocesorowa ¢wicz.s. 422 (9/12) lab.s. 603 (9/12)
lab.s. (15/28)
1515 -16
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WYDZIAt MECHATRONIKI

Sem. VI rok akad. 2019/2020

ROZKEAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA

ZJAZD X
16 - 17 maja 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) 234 (MT-N161)
8.9 ZARZADZANIE FIRMA STEROV\::’LI\:‘;::;?CESOW Napedy mechatroniczne
915.10 ¢w.s. 422 (14/20) wyklad s. 422 (19/22) proj.s. 603 (10/10) koniec
10 -11 o .

15 Elrili(;:omrki ! :e:h:;:a Podstawy automatyki - Il Sterowanie procesow ciggtych Napedy mechatroniczne
117-12 e (el;/zOS) lab.s. (15/25) ¢wicz.s. 422 (12/12) koniec | lab.s.603 (12/12) koniec
125-13 B

15 L .
13~ -14 b odstauy automateki I Elektronika i technika Zarzadzanie jakoscia Optomechatronika
14 -15 ° lab v (‘1)5/25‘/) mikroprocesorowa lab. s. (6/10) lab. s. (6/12)

" ab.s. lab.s. (18/28)

157 -16 Optomechatronika Zarzadzanie jakoscia
1615- 17 lab. s. (6/12) lab. s. (6/10)
ZJAZD XI
23 - 24 maja 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) ‘ 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) 234 (MT-N161)
8-9 ROBOTYKA Jezyk obcy
915_10 wyktad s.422 (22/25) éw. (7/8)

5 godz. 730 - 1020
107 -11 Podstawy automatyki - I Elektronika i technika
11%-12 lab.s. (18/25) mikroprocesorowa ZARZADZANIE FIRMA
12%5-13 lab. s (21/28) ¢w. s. 422 (16/20)

15
137-14 Zarzadzanie jakosciag Optomechatronika
1415 -15 Eﬁ';;::;;ti;:z::w:a Podstawy automatyki - II lab. s. (8/10) lab. . (8/12)

15 15 _ 16 lab. s. (22/28) lab. s. (19/25) o . .. s e
ptomechatronika Zarzadzanie jakosciag
16 1°-17 lab. s. (8/12) lab. s. (8/10)
ZJAZD Xl
06 - 07 czerwca 2020 r.

Godziny SOBOTA NIEDZIELA

230 (AR-N161) | 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) 234 (MT-N161)

81%-9 ZARZADZANIE FIRMA Jezyk obcy

9 15 _ 10 éw. s. 422 (18/20) éw. (8/8)
105 -11 godz. 732 - 1020

s Elektronika i technika Podstawy automatyki - Il
11~-12 mikroprocesorowa lab.s. (22/25) Zarzadzanie jakosciag Optomechatronika
125513 lab.s. (25/28) lab. s. (10/10) koniec lab. s. (10/12)
13%-14 Optomechatronika Zarzadzanie jakoscig

15 _ . Elektronika i technika lab. s. (10/12) lab. s. (10/10) koniec

14 15 POdsr:;v : aut(grzn/azt_r,y)kl - mikroprocesorowa
15-16 - lab.s. (25/28)
16-17
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WYDZIAt MECHATRONIKI Sem. VI rok akad. 2019/2020

ROZKEAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA

ZJAZD Xl
13 - 14 czerwca 2020 r.
Godziny SOBOTA NIEDZIELA
230 (AR-N161) | 234 (MT-N161) 230 (AR-N161) | 234 (MT-N161)
8.9 ZARZADZANIE FIRMA
15 ¢w. s. 422 (20/20) koniec ROBOTYKA
9~-10 wyktad s. 422 (25/25) koniec
10 -11 .
STEROWANIE PROCESOW Elektronika i technika
115 -12 CIAGLYCH mikroprocesorowa
wyktad s. 422 (22/22) koniec lab.s. (28/28) koniec Podstawy automatyki - Il
1215-13 lab.s. (25/25) koniec Optomechatronika
s lab. s. (12/12) koniec
137 -14 Elektronika i technika
1415 .15 mikroprocesorowa Optomechatronika
s lab.s. (28/28) koniec lab. s. (12/12) koniec Podstawy automatyki - Il
15~-16 lab.s. (25/25) koniec
16 5-17

SESJA LETNIA:

e 17 czerwca 2020 r. egzamin uczelniany z jezykéw obcych na poziomie B2
e 20-21 czerwca 2020 .

o 27-28 czerwca 2020r.

SESJA JESIENNA:

e 01 wrzesnia 2020 r. egzamin uczelniany z jezykéw obcych na poziomie B2
e 05-06 wrzesnia 2020 r.

e 12-13 wrze$nia 2020 r.
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WYDZIAt MECHATRONIKI

ROZKEAD ZAJEC DLA SEM. 6 STUDIOW NIESTACJONARNYCH | - STOPNIA

Harmonogram ,poscigdw” z przedmiotow
Matematyka-2 oraz Matematyka-3

Sem. VI rok akad. 2019/2020

Termin Pigtek Sobota Niedziela
21 - 23 lutego 2020 r. MAT-3 (2/20) MAT-2 (2/56) MAT-2 (5/56)
(Zjazd 1) 17:30:-19:30 s. 422 17:15-19:00 s. 422 14:15-17:00 s. 422

28 lutego - 01 marca 2020 r.

MAT-3 (4/20)

MAT-2 (7/56)

MAT-2 (10/56)

(Zjazd I1) 17:30:-19:30 s. 422 17:15-19:00 s. 422 16:15-19:00 s. 422
06 - 08 marca 2020 r. MAT-3 (6/20) MAT-2 (12/56) MAT-2 (14/56)

(Zjazd 1I) 17:30:-19:30 s. 422 17:15-19:00 s.422 17:15-19:00 s. 422
13 - 15 marca 2020 r. MAT-3 (8/20) MAT-2 (17/56) MAT-2 (19/56)

(Zjazd IV) 17:30:-19:30 s. 422 16:15-19:00 s. 422 17:15-19:00 s. 422

22 marca 2020 .

MAT-3 (10/20)
17:30:-19:30 s. 422

MAT-2 (22/56)
11:15-14:00 s. 422

27 - 29 marca 2020 .
(Zjazd V)

MAT-3 (12/20)
17:30:-19:30 s. 422

MAT-2 (24/56)
17:15-19:00 s. 422

MAT-2 (27/56)
16:15-19:00 s. 422

03 - 05 kwietnia 2020 r.

(Zjazd V1)

MAT-3 (14/20)
17:30:-19:30 s. 422

MAT-2 (30/56)
16:15-19:00 s. 422

17 - 19 kwietnia 2020 r.

(Zjazd VII)

MAT-3 (16/20)
17:30:-19:30 s. 422

MAT-2 (32/56)
17:15-19:00 s. 422

24 - 26 kwietnia 2020 r.

MAT-3 (18/20)

MAT-2 (34/56)

(Zjazd VIII) 17:30:-19:30 s. 422 17:15-19:00 s. 422
08 - 10 maja 2020 1. MAT-3 (20/20) MAT-2 (37/56)
(Zjazd IX) 17:30:-19:30 s. 422 16:15-18:00 s. 422 )
15 - 17 maja 2020 r. MAT-2 (39/56) MAT-2 (42/56)
(Zjazd X) 17:30:-19:30 s. 422 16:15-19:00 s. 422 i
22-24 maja 2020 1. MAT-2 (44/56) MAT-2 (46/56)
(Zjazd X1) 17:30:-19:30 s. 422 17:15-19:00 s. 422 )

05 - 07 czerwca 2020 r.

(Zjazd XI1)

MAT-2 (48/56)
17:30:-19:30 s. 422

MAT-2 (51/56)
15:15-18:00 s. 422

12 - 14 czerwca 2020 r.

(Zjazd XlI)

MAT-2 (53/56)
17:30:-19:30 s. 422

MAT-2 (56/56)
16:15-19:00 s. 422
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